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HOMOLOGACAO DAS INSCRICOES - EDITAL N° 32/2022

EDITAL N° 32/2023/VLH - CGAB/IFRO, DE 25 DE SETEMBRO DE 2023

EDITAL DE APOIO A PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS E DE
INOVACAO

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS VILHENA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA, no uso de suas atribuiges legais e da competéncia que The
foi delegada por meio do Artigo 177 do Regimento Geral e Portaria n® 1.151/REIT - CGAB/IFRO, de 15 de
junho de 2023 (SEI n° 1966341), por intermédio do Departamento de Pesquisa, Inovagdo e Pos- Graduacdo
— DEPESP, TORNA PUBLICA A HOMOLOGACAO DAS INSCRICOES NO EDITAL N°
32/2023/VLH - CGAB/IFRO, DE 25 DE SETEMBRO DE 2023 DE APOIO A PARTICIPACAO EM
EVENTOS CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS E DE INOVACAO que visa subsidiar a participagio de
estudantes do Campus Vilhena em eventos cientificos, tecnologicos e de inovagido que resultem em publicacdo
cientifica.

POTUACAO
VALOR
Eﬁ%ﬂggbﬁ% ()(?TTI;:“;{A TOTAL | SITUACAO DA PROPOSTA
DEMANDADO
4.1.6)
LARISSA DIAS
SCHULTZ |80 PONTOS | R$ 1.795,52 |HOMOLOGADA/APROVADA

4 eil Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Alécio Stiz, Diretor(a) Geral, em 26/09/2023,
ﬁi“am'a Ely as 17:00, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 8.539
eletrénica de 8 de outubro de 2015.
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